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BIO 
MEMS는 Micro Electro-Mechanical Systems의 약자로 미세
전기-기계 시스템을 의미한다. MEMS 소자는 전기적 회로와
구동이 가능한 기계적 요소가 하나의 칩 위에 집적되어 있으며,
반도체 공정 기술을 기반으로 한 표면/몸체 가공 기술을
이용하여 제작된다. MEMS의 분야는 응용 목표 분야에 따라
생물, 의학, 의료 기술로의 적용을 위한 Bio/Medical MEMS, 
광학 응용을 위한 Optical MEMS, 통신 소자로의 응용을 위한 RF 
MEMS, 소형 전력 생산을 위한 Power MEMS, 관성 장치에
이용되는 IMU MEMS 등으로 분류된다.

그림. 지름 300 μm의 기어위에있는진드기

50 μm  

그림. Comb-drive를 이용한 push-pull type의 micro resonator

고주파 신호 처리를 위한 RF MEMS switch

고주파 신호 처리에 탁월한 성능을 지닌 RF MEMS switch를 이용하여 Filter bank, SPMT switch, FEM 
(Front-End Module) 등을 구성.

ISD(Ignition Safety Device)

MEMS acceleration switch device

반도체 미세공정 기술을 이용하여 10g 
이상의 가속도가 인가 되었을 경우에 on 
되는 가속도 스위치 연구
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RF MEMS switch Applications
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생체 내 광유전학을위한
다 파장 MEMS 광 탐침 어레이


